
摇臂、双盘光谱磨样机技术参数及配置要求
一、仪器名称及技术参数要求

1、摇臂光谱磨样机
1.1设备概述

采用特制夹钳固定试样，操纵磨头摆动磨削，操作简单快捷，试样夹持牢固，安全可靠；磨速块，质量高，可直接用于光谱分析，磨样成本低；机内安装特制吸尘器，吸尘效果好，无粉尘危害。适用于理化实验室光谱分析“扁平”状和“印章”状试样的快速磨光制样。
1.2主要技术参数：
1.2.1电源:380V，50HZ
1.2.2 磨削介质：杯型砂轮

1.2.3 砂杯尺寸：φ200mmx100mmx75mm(直径x高度x中心孔）

1.2.4 砂轮目数：36目

1.2.5 样品夹持：通过定制工具可对绝大多数试样进行牢固夹持

1.2.6 除尘：阻燃型工业吸尘器
2、双盘光谱磨样机
2.1设备概述

采用双磨盘，一个磨盘安装砂轮磨样，适用于钢材、铸铁等试样的磨削；另一个磨盘安装砂纸或纱布，适用于铜合金、铝合金等有色金属试样的磨削，可直接用于光谱分析；实现不同金属材质同时制样，避免交叉污染。配备专属除尘系统，吸尘效果好，无粉尘危害，可放置实验室内使用，操作安全可靠，且有紧急制动开关，停机1秒左右磨盘立即停止转动。
2.2主要技术参数：
1.2.1电源:380V，50HZ
1.2.2 磨盘直径：350mm
1.2.3 磨削介质：平面砂轮、砂纸

1.2.4 砂轮目数：46目等
1.2.5 带自动驻车系统：停机1秒左右磨盘自动刹停，最大限度保证安全

1.2.6 除尘：配有专属吸尘器 
二、投标单位要求
1. 要求产品业绩较好，优异的售后服务；

2. 两种磨样设备一并投标；
三、期望的交货期

合同签订后15日内。
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